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摘要(译)

为了实现使得被配置成也获取超声图像的光声成像设备能够有效地检测
超声波和声波两者，并且获取高图像质量超声图像和光声图像。一种用
于光声成像设备的探测器，配备有：光照射单元(74)，该光照射单元输出
要被照射到被检体上的光以生成声波；超声波生成装置(28)，该超声波生
成装置发出要被照射到被检体上的超声波；第一压电体(28)，该第一压电
体检测被被检体反射的超声波；以及，第二压电体(30)，该第二压电体检
测因为光的照射而从被检体生成的声波。在探测器中，从无机材料获得
的压电体用于第一压电体(28)，并且从有机材料获得的压电体用于第二压
电体(30)。
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